
 

  强激光与粒子束  2004年 第03期：

ISSN 1001-4322 
 

CN51-1311/O4   

 
粒子束及加速器技术 

 
高能工业CT用新型X射线源焦斑测量

陈浩   许州   金晓   黎明   单李军   卢和平   杨兴繁   邓仁培   张之福   刘锡三   

(中国工程物理研究院 应用电子学研究所，四川 绵阳 621900)

摘要:为了获得较高的空间分辩率，设计了一种新型小束斑驻波电子直线加速器，该加速器

取消了加速腔中的鼻锥结构，而在耦合腔中设置鼻锥结构。用狭缝法代替小孔法测得X射线源

的焦斑尺寸为1.4mm。讨论了射线源焦点对成像质量的影响，分析了在高能条件下小孔法不适

合用于焦点测量的物理原因，用4种测量方法测量了该高能X射线源的参数，测得该系统的成

像极限分辩率为2.5 lp/mm，最后对实验结果进行了分析。
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